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摘要(译)

用于体腔的诊断超声探头在其尖端处具有超声换能器阵列，该超声换能
器阵列具有分层结构，其中柔性电路板，电路，背衬材料，压电元件阵
列，声阻抗匹配层和声学透镜在支撑构件上形成在另一个上面。该电路
包括至少一个用于放大来自超声换能器的回波信号的放大器，用于在从
超声换能器发送回波信号和接收用于激励超声换能器的驱动信号之间切
换的开关，用于在回波信号之间选择性切换的多路复用器。以及在驱动
信号之间，用于将回波信号从模拟形式转换为数字形式的A / D转换器，
以及用于将驱动信号从数字形式转换为模拟形式的D / A转换器。
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